










































专利名称(译) 有机发光显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20180053918A1 公开(公告)日 2018-02-22

申请号 US15/681108 申请日 2017-08-18

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 WOO JUNHYUK
KIM JEONGWON
JU JINHO

发明人 WOO, JUNHYUK
KIM, JEONGWON
JU, JINHO

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/00 H01L27/32 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/5284 H01L51/0097 H01L27/3244 H01L51/5253 H01L51/5281 H01L51/5234 H01L27/322 
H01L51/56 H01L51/0061 H01L51/0034 H01L51/0072 H01L2251/558 H01L2251/5338 H01L2227/323 
H01L51/0096 Y02E10/549

优先权 1020160105590 2016-08-19 KR

其他公开文献 US10714710

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种有机发光显示设备，包括：包括黑色颜料的基板;在衬底上方的
像素电极;位于所述像素电极上方且具有用于暴露所述像素电极的至少一
部分的开口的像素限定层;在像素电极上方且包括发射层（EML）的中间
层;以及中间层上方的相对电极。
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